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摘要(译)

一种超声系统采用超声探头(31)、应力传感器(33)以及工作站(20)。所述
超声探头(31)包括用于采集解剖区域的超声图像(40)的超声换能器。所述
应力传感器(33)被布置在超声探头(31)上，以在超声换能器采集解剖区域
的超声图像(40)时测量由解剖区域施加于超声探头(31)的纵向应力。所述
应力传感器(33)环绕超声探头(31)的纵向轴，并且相对于超声探头(31)的
纵向轴与超声换能器间隔开。所述工作站(20)根据由超声换能器采集的超
声图像(40)来重建超声体积(41)，并且响应于由应力传感器(33)测得的纵
向应力而在超声换能器采集解剖区域的超声图像(40)时确定由解剖区域施
加于超声探头(31)的轴向力和/或弯曲力。
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